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摘要(译)

本发明所涉及的超声波观测装置具备：频率分析部，其通过对超声波信
号的频率进行分析，来计算与该超声波信号的接收深度和接收方向相应
的多个频谱；特征量计算部，其分别计算多个频谱的特征量；衰减率设
定部，其设定运算用区域的衰减率，该运算用区域是在校正特征量的运
算中使用的区域，并且是与超声波图像的关心区域不同的区域；以及特
征量校正部，其使用由衰减率设定部设定的衰减率进行特征量的衰减校
正，由此计算超声波图像的关心区域中的采样点的校正特征量。
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